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I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0407U002798

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-06-2007

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Широкий Юрій Вячеславович

2. Shyrokyy Yuriy Viacheslavovych

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.03.07

Назва наукової спеціальності: Процеси фізико-технічної обробки

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 18-05-2007

Спеціальність за освітою: 8.101304

Місце роботи здобувача: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: Україна, 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.062.04

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.
Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, 17, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61070, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.
Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: Україна, 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 55.13.99

Тема дисертації:
1. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення.

2. Processes of physic-technical laser processing and laser-plasma-ion strengthening.

Реферат:
1. Створені фізико-технологічні основи лазерної розмірної обробки і досліджене лазерно-плазмово-іонне
зміцнення, які включають теоретичні аспекти; створена сумісна модель теплопровідності та термопружності
в зоні дії лазерного випромінювання (ЛВ). Розроблені системні основи технологічного супроводу
зміцнюючих технологій з використанням ЛВ. Експериментально доведена можливість підвищення вигинних
міцностних характеристик, мікротвердості та стійкості РІ за рахунок лазерно-плазмово-іонної обробки, а
також використання ЛВ для нагріву деталей (з матеріалів, що підлягають інтенсивному окисненню у вакуумі),
або моделюванню дією ЛВ й електронним променем. Розроблена і налагоджена комп'ютеризована лазерна
технологічна установка для прошивання отворів малих діаметрів (0,3 мм) та прорізі пазів, яка показує високу
продуктивність (прошивання 140 отворів за 6 хвилин) і забезпечує необхідну якість отворів.



2. Physic-technical bases of laser period-timed processing have been generated and laser-plasma-ion
strengthening has been researched, which both include theoretical aspects; generating combined model of heat
conduction and heat flexibility in the area of laser radiation (LR). System fundamentals of technological tracking of
strengthening technologies with the use of LR have been developed. Capability of increasing the bending
resistance characteristics, microhardness and stability of machining tool using laser-plasma-ion processing, and
also the use of LR for heating elements (made of materials which are subjected to intense oxidation in the air), or
modulated by the action of LR and cathode ray have been proved. Computerized laser-technological complex,
developed and put into practice, (0,3 mm) indicated high effectiveness (biting 140 apertures for 6 minutes) and
provides necessary quality of apertures.

Державний реєстраційний номер ДіР:
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Підсумки дослідження:
Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:
Соціально-економічна спрямованість:
Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:
Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Костюк Геннадій Ігорович

2. Kostyuk Gennady Igorevich

Кваліфікація: д.т.н., 05.07.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів



Офіційні опоненти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Добротворський Сергій Cеменович

2. Добротворський Сергій Cеменович

Кваліфікація: д.т.н., 05.03.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Чистяк Володимир Григорович;

2. Чистяк Володимир Григорович;

Кваліфікація: к.т.н., 05.07.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Кривцов Володимир Станіславович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Кривцов Володимир Станіславович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 



Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


